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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成23年11月24日(2011.11.24)

【公表番号】特表2008-523000(P2008-523000A)
【公表日】平成20年7月3日(2008.7.3)
【年通号数】公開・登録公報2008-026
【出願番号】特願2007-544789(P2007-544789)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｃ 231/02     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ 233/03     (2006.01)
   Ｃ０７Ｂ  61/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｃ 231/02    　　　　
   Ｃ０７Ｃ 233/03    　　　　
   Ｃ０７Ｂ  61/00    ３００　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年10月4日(2011.10.4)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１４】
　最初に塔Ａ中でメタノールおよび場合によりその他の低沸点物を塔頂を介して分離し、
かつ塔Ａの塔底搬出物を塔Ｂに供給し、塔Ｂ中で９９．７質量％以上の純度を有するＤＭ
ＡＣを、側方排出部を介して分離する、連続的な蒸留による後処理を行うことを特徴とす
る、請求項１から１３までのいずれか１項記載の方法。
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